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摘要(译)

本发明的目的在于提供一种液晶显示装置的缺陷像素修正方法及液晶显
示装置，其用以修正液晶显示装置的缺陷像素，且通过将脉冲激光照射
至与上述缺陷像素相邻接的信号线，使相应于上述缺陷像素的位置的液
晶材料中产生气泡，此气泡的大小为大致覆盖全体上述缺陷像素，并对
使上述气泡产生的大致全体缺陷像素照射脉冲激光，而修正上述缺陷像
素。
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